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摘要(译)

公开了含有取向染料的薄膜，制造这种薄膜的方法，以及利用这些薄膜
的偏振器和液晶显示装置。该薄膜含有至少一种单轴取向的二色性染
料。薄膜的厚度不小于1纳米且不大于5微米，并含有不小于1重量％且不
大于100重量％的二色性染料。该膜在400nm至800nm处具有吸收峰，并
且在吸收峰处具有不小于25的二色性比。该膜可包括在膜平面中具有不
小于1微米且不大于200微米的最小宽度的微图案。在这种情况下，二色
性染料在吸收峰处具有不小于10的二色性比。根据本发明的制造这种膜
的方法包括在其表面上具有氟树脂取向层的基板上形成含染料膜的步
骤。含染料的膜包括至少一种二色性染料或至少一种二色性染料和至少
一种聚合物化合物的混合物。在随后的步骤中，可以将含染料的膜从基
材上剥离并转移到另一个基材上。
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